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１．概要（Summary ）： 

脳梗塞、心筋梗塞のチェックを行うための検査デバ

イスをナノインプリント法で形成する相談である。 
このデバイスの主要部は、樹脂で形成した多数のピ

ラーから成るが、理想的には、ピラー間の距離が 10nm、

ピラーの直径が 100～400nm、で高さ 70～100nm の

ものを形成する必要がある。 
このようなピラー間距離が微細なデバイスの作成

の可否は、モールドの形成にかかっているが、早大内

部でこのようなモールドを作成するには、条件出しに

長期間を要する。 
そこで、手持ちのモールドで適用可能なものを調べ、

また、対応可能な業者を紹介することとした。 
 

２．実験（Experimental）： 
なし。  
  
３．結果と考察（Results and Discussion）： 
なし。 

 
４．その他・特記事項（Others）： 
なし。 
 
５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
なし。 
 
６．関連特許（Patent） 
なし。 
 
 
 


